Biuletyn Informacji Publicznej

Adres artykutu: https://bip.tu.kielce.pl/artykul/konkurs-na-stanowisko-asystenta-w-
grupie-pracownikow-dydaktycznych-dyscyplina-inzynieria-mechaniczna

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie
pracownikéow dydaktycznych - dyscyplina inzynieria
mechaniczna

INSTYTUCJA: Politechnika Swietokrzyska

MIASTO: Kielce

STANOWISKO: asystent w grupie pracownikéw dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: inzynieria mechaniczna

SPECJALNOSC: automatyka i robotyka

DATA OGLOSZENIA: 28.08.2023 r.

TERMIN SKEADANIA OFERT: 28.09.2023r.

LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/

SEOWA KLUCZOWE: automatyka i robotyka

OPIS: kandydat powinien posiadac predyspozycje i zamitowanie do pracy naukowo-
badawczej i dydaktycznej w obszarze automatyki i robotyki oraz miec¢ wiedze zwigzang
z tg specjalnoscia.

Do konkursu moga przystapic¢ osoby posiadajace:

dyplom mgr inz. na kierunku zwigzanym ze specjalnosScig automatyka i robotyka,
sprecyzowany indywidualny plan badawczy zawierajagcy harmonogram przygotowania
rozprawy doktorskiej zaaprobowany przez pracownika naukowego ze stopniem doktora
hab. lub tytutem profesora, znajomos¢ zagadnien ze specjalnosci automatyka i
robotyka, w tym teorii regulacji, robotyki, systeméw wizyjnych, sterownikéw PLC,
programowanie mikrokontroleréw z serii AVR, STM32, umiejetnos¢ projektowania
uktadéw elektrycznych i elektronicznych w tym obwodéw w PCB, umiejetnos¢
programowania w jezykach: C, C++, Matlab, jezyki programowania sterownikéw PLC,
C# programdw dla systeméw Windows, umiejetnosci obstugi programow stosowanych
w dydaktyce na kierunku automatyka i robotyka: Robot-Studio, SolidWorks, Lab-View,
Matlab-Simulink, EPLAN, Mathcad znajomos¢ obstugi urzadzen pomiarowych w tym
oscyloskopdw, karty pomiarowe, znajomos¢ jezyka angielskiego (minimum poziom B2),
biegta znajomos¢ jezyka angielskiego zamitowanie do pracy dydaktycznej.
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Dodatkowe atuty:

e doswiadczanie w pracy w przemysle,

e doswiadczenie w pracy dydaktycznej,

e publikacje w czasopismach znajdujgcym sie na liScie czasopism punktowanych,

e prowadzenie badan naukowych zwigzanych z cyfrowym przetwarzaniem obrazéw,
e dziatalnos$¢ promocyjna na rzecz uczelni.

Wymagane dokumenty:

 podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Swietokrzyskiej,

e zyciorys (CV), kwestionariusz osobowy,

e odpis dyplomu ukonczenia studiéw wyzszych oraz opis indywidualnego planu
badawczego,

e informacja o doswiadczeniu dydaktycznym i dorobku naukowym wraz z wykazem
publikacji;

» o$wiadczenie Kandydata, ze Politechnika Swietokrzyska bedzie Jego
podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie
wyzszym.

Oferty nalezy kierowac na adres:

Politechnika Swietokrzyska
Biuro Dziekana Wydziatu Mechatroniki i Budowy Maszyn, pok. 10 bud. B
Al. Tysigclecia Panstwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Termin skfadania zgtoszen uptywa dnia 28.09.2023 r. Rozstrzygniecie konkursu
nastgpi nie pdzniej niz w ciggu trzech miesiecy od daty niniejszego ogtoszenia.
Kandydaci, ktérych oferty nie zostang przyjete, otrzymajg zwrot dokumentoéw.

Informacja o wynikach konkursu

Zataczniki:

Informacja o wynikach konkursu pdf, 364 kB
Opublikowat w BIP: Mitosz PINDUR

Data opublikowania: 16.10.2023 14:10

Data ostatniej

. 16.10.2023 14:10
aktualizacji:



https://bip.tu.kielce.pl/attachments/5657/download
/attachments/5657/download

Liczba pobran:

16

Metryczka

Wytworzyt:

Dziekan WMiBM dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PSk

Data wytworzenia:

28.08.2023

Opublikowat w BIP:

Mitosz PINDUR

Data opublikowania:

28.08.2023 09:08

Ostatnio zaktualizowat:

Ewa Karonska

Data ostatniej
aktualizacji:

16.10.2024 11:48

Liczba wyswietlen:

19




